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Тема дисертації:
1. Електронні процеси у напівмагнітних та радіаційно стійких складних халькогенідних напівпровідниках та
гетероструктурах на їх основі

2. Electronic processes in semimagnetic and radiation-resisting complex chalcogenide semiconductors and
heterostructures on their basis

Реферат:
1. В дисертації експериментально встановлено технологічні умови виготовлення кристалів та тонких плівок:
напівмагнітних твердих розчинів на основі халькогенідів А(ІІ)В(VI); радіаційно стійких твердих розчинів і
сполук (3А(ІІ)В(VI))1-x(C(III)2B(VI)3)х; сполук А(І)2В(ІI)С(ІV)D(VI)4. Досліджено фізичні властивості кристалів та
тонких плівок напівмагнітних та радіаційно стійких складних халькогенідних напівпровідників та вплив на ці
властивості різних факторів: температури, магнітного поля, опромінення високоенергетичними частинками.
Створено гетероструктури методом реактивного магнетронного розпилення на постійному струмі тонких
плівок оксидів і нітридів металів на підкладки виготовлені зі радіаційно стійких складних халькогенідних
напівпровідників. Створено гетероструктури методом ВЧ-магнетронного розпилення складних
халькогенідних напівпровідників на підкладки кремнію, телуриду кадмію. Проведено дослідження



електричних та фотоелектричних властивостей створених гетероструктур.

2. In the dissertation the technological conditions for the production of crystals and thin films have been
experimentally established: semi-magnetic solid solutions based on chalcogenides А(ІІ)В(VI); radiation-resistant
solid solutions and compounds (3А(ІІ)В(VI))1-x(C(III)2B(VI)3)х; compounds А(І)2В(ІI)С(ІV)D(VI)4. The physical
properties of crystals and thin films of semi-magnetic and radiation-resistant complex chalcogenide
semiconductors and the influence on these properties of various factors are studied: temperature, magnetic field,
irradiation by high-energy particles. By the method of reactive magnetron sputtering on a direct current of thin
films of oxides and nitrides of metals on substrates made from radiation-resistant complex chalcogenide
semiconductors are created the heterostructures. By the method of high-magnetron sputtering of complex
chalcogenide semiconductors into silicon substrates, cadmium telluride are created heterostructures. The study of
electrical and photovoltaic properties of the created heterostructures was carried out.
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